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Monitoring cracks of metal structure based on grating thin-film sensor
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Abstract

The hole edge of a metal structure is the most likely crack position in an aircraft structure. The quantitative monitoring of a hole-edge crack is important for structural health monitoring. Therefore, this paper presented a grating thin-film sensor based on the potentiometric method. Firstly, the anodic oxidation process was used to prepare thin film on 2A12-T4 aluminum alloy matrix to prevent the aluminum alloy matrix from interfering with the monitoring signal of the sensor. Then the DC superimposed pulsed bias arc ion plating technique was used to prepare the grating thin-film sensor on the surface of the specimen. The output characteristics of the grating thin-film sensor are obtained with its finite element model, and the factors affecting the sensitivity of the sensor are analyzed. Finally, the fatigue crack monitoring tests were carried out to verify the quantitative monitoring capability of the grating thin film sensor. The experimental results show that it is feasible for the grating thin-film sensor to quantitatively monitor the fatigue crack at the hole edge of an aircraft metal structure.

摘要

金属结构孔边是飞机结构中最容易出现裂纹的位置，实现金属结构孔边裂纹的定量监测是结构健康监测领域的重要研究内容，因此提出了一种基于电位法的格栅式薄膜传感器。采用阳极氧化工艺在2A12-T4铝合金基体上制备了Al2O3薄膜以防止金属基体对传感器监测信号造成干扰，然后采用直流叠加脉冲偏压电弧离子镀技术在表面制备了格栅式薄膜传感器；通过建立格栅式薄膜传感器的有限元模型，得到传感器的输出特性，分析研究了传感器灵敏度的各影响因素；开展疲劳裂纹监测试验，验证了格栅式薄膜传感器的疲劳裂纹定量监测能力。试验结果表明，格栅式薄膜传感器具有应用于飞机金属结构孔边疲劳裂纹定量监测的可行性。
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飞机结构安全是保证飞机安全可靠飞行的前提和基础[1-2]。疲劳裂纹产生后若没有被及时发现及修理，将最终导致结构的破坏，严重威胁飞行安全[3]。为了应对安全可靠性的新挑战，结构健康监测技术逐渐发展并应用到飞机等高可靠性设备的使用维护中，其在保证结构安全的同时，降低了维护成本，提高了经济性。疲劳裂纹定量监测传感器是结构健康监测系统的重要组成部分，研发易于同结构集成、灵敏度高，能够在苛刻环境可靠服役工作的传感器是基于结构健康监测技术损伤容限设计研究的重点。
结构健康监测(SHM)技术是通过在结构上布置各种类型的传感器来实时感知结构的状态，例如温度、应力、缺陷等，然后通过对传感器数据的处理、识别和判断来诊断结构的健康状态[4]。目前，国内外应用于飞机结构裂纹监测的主要手段有：压电薄膜传感器[5]、声发射技术[6]、相对真空传感器[7]、光纤传感器[8]、涡流传感器[9]等。其中，基于电位法的监测技术由于系统简单、信号处理容易、适用范围广等显著优点，在飞机结构裂纹监测领域有巨大的应用前景，成为结构健康监测技术研究的重要分支。Zhang等[10]提出了一种通过测量结构表面任意两点之间的电势差或电阻值来检测裂纹长度和位置的方法，并通过试验验证在结构表面利用该技术和镍磷涂层传感器检测结构表面裂纹损伤是可行的。Ashrafi等[11]研究了环氧纳米复合薄膜传感器在金属结构裂纹演化连续监测中的应用，通过试验验证了该传感器既提供了连续的裂纹扩展监测，又提供了应变传感的可能性。Takiuti等[12-13]针对ITO纳米复合薄膜传感器进行了深入研究，在聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基体中插入ITO/PMMA纳米复合传感器(ITO-indium-tin-oxide)纳米带，通过比较损伤前后两点间的电阻值，可以检测到一定的损伤。HOU等[14]提出了一种基于电势法的Ti/TiN导电薄膜传感器对金属结构裂纹进行实时监测，实验结果表明，通过分析传感器输出电位值随时间的斜率变化，可以获得结构裂纹产生和扩展的信息。Cui等[15]将电位法和现代表面技术相结合，提出了一种基于电位法的裂纹监测涂层传感器，裂纹监测过程中涂层传感器电位值有2次突然升高，对应于裂纹萌生和扩展的不同阶段。然而，当前基于电位法的传感器存在2个显著问题亟需解决：①绘制一条参考曲线将传感器的裂纹电位变化与裂纹长度准确联系起来；②多数传感器与被监测结构结合性能较差，难以实现长时间监测。
为解决上述问题，本文提出了一种用于飞机金属结构孔边裂纹定量监测的格栅式薄膜传感器。该传感器是一个功能电路，便于满足实际使用需要，不需要校准模型，相较于其他传感器，格栅式薄膜传感器原理简单、适用于恶劣的工作环境，可实现对结构裂纹的定量监测，且与基体具有良好的损伤一致性。本文首先介绍了传感器裂纹监测的工作原理和制作过程，然后通过有限元仿真研究了传感器的输出特性和灵敏度。最后，对格栅式薄膜传感器定量监测裂纹的能力进行了试验验证。本文的研究结果为飞机金属结构孔边裂纹定量监测提供了一种很有吸引力的解决方法。
1 格栅式薄膜传感器
1.1 试验件
如图1所示，试验件为中心孔板试验件，按照国标GB/T 228-2002进行制备，试验件厚度为2.5 mm。试验件材料选择飞机金属结构中广泛使用的2A12-T4铝合金，其具体成分如下ω(Si)≤0.50%, ω(Fe)≤0.50%, 3.80%≤ω(Cu)≤4.90%, 0.3%≤ω(Mn)≤0.9%, 1.20%≤ω(Mg)≤1.80%, ω(Ni)≤0.10%, ω(Zn)≤0.30%，杂质≤0.10%，余量为Al。
	[image: thumbnail]	图1 试验件尺寸



1.2 传感器的组成及工作原理
如图2所示，格栅式薄膜传感器由感知裂纹损伤的感应通道和提供导电路径的连接通道组成。如图3所示，为避免金属基体对格栅式薄膜传感器输出信号的影响，需要在金属基体与传感器之间制备绝缘层。而在实际工程应用中，为保护格栅式薄膜传感器免受恶劣环境影响，应在传感器上方制备保护层。
格栅式薄膜传感器对金属结构裂纹的监测主要依赖于其自身与基体结构的损伤一致性。如图4所示，当基体金属结构发生疲劳损伤时，与基体紧密结合的铜薄膜传感层也在相同部位出现裂纹。
传感器上的裂纹随基体裂纹不断扩展，引起传感器电阻的变化，表现为传感器输出电压的变化。因此，通过监测分析传感器输出电压的变化就能反映出基体结构的裂纹损伤情况。从传感机理上看，格栅式薄膜传感器在裂纹监测前应能在恒定电流下保持电位差的稳定输出。为此，测量了格栅式薄膜传感器的电位差, 如图5所示，测量结果表明，在进行裂纹监测前，格栅式薄膜传感器在恒定直流电流下的电位差输出很稳定，波动幅度在3%以内。
	[image: thumbnail]	图2 格栅式薄膜传感器的组成



	[image: thumbnail]	图3 格栅式薄膜传感器组成示意图



	[image: thumbnail]	图4 格栅式薄膜传感器工作原理



	[image: thumbnail]	图5 格栅式薄膜传感器的输出电压



1.3 传感器的制备
为了避免金属基体对格栅式薄膜传感器输出信号的影响，本文使用在飞机铝合金结构中广泛使用的阳极氧化表面处理技术[16]，在2A12-T4铝合金基体上制备了Al2O3薄膜。然后，采用直流叠加脉冲偏压电弧离子镀技术制备格栅式薄膜传感器。图6显示了传感器的制造步骤。
简要描述如下：
1) 试样经砂纸研磨、无水乙醇清洗后，在阳极氧化液中用直流电进行阳极氧化。阳极氧化液(温度(26.7±2.2)℃)中H2SO4含量为30~52 g/L，H3BO3含量为5.2~10.7 g/L，Al3+含量低于2.6 g/L, NaCl含量低于0.1g/L。阳极氧化液工艺参数为：温度25~30℃，直流电压10~20 V，电流密度0.4~2.5 A/dm，时间30~60 min，H2SO4含量40~50 g/L，H3BO3含量5~10 g/L, Al3+含量低于15 g/L。本文制备的Al2O3薄膜厚度约为15 μm。制备完成后，使用VICTOR86B万能表对Al2O3薄膜的绝缘性能进行测试。
2) 采用直流叠加脉冲偏压电弧离子镀技术，制备格栅式薄膜传感器。机械抛光后，在无水乙醇中超声清洗样品10 min。然后，将样品和掩膜板重合好后放置在镀膜室内夹装固定，在5 Pa的真空中以400 V的偏压进行氩轰击清洗8 min，从而清洁表面污渍，提高薄膜传感器与基体的结合力[17]。最后，利用直流叠加脉冲偏压电弧离子镀设备沉积薄膜传感器，靶材选择铜，沉积参数见表1。由于传感器感应层为镂空结构，需要通过两次镀膜完成感应层的制备，2次镀膜过程分别使用如图7所示的感应通道和连接通道掩膜板制备传感器的感应通道和连接通道。同时，在镀膜的过程中，需要在不制备传感器的一侧安装遮蔽底板，以防因离子绕射破坏试样另一侧的绝缘性。如图8所示, 最终在试件表面制备得到格栅式薄膜传感器(厚度约为2 μm)，传感器感应层局部如图9所示，传感器的结构参数如表2所示。
	[image: thumbnail]	图6 格栅式薄膜传感器制备步骤



表1 
沉积工艺参数

	[image: thumbnail]	图7 感应通道和连接通道掩膜板



	[image: thumbnail]	图8 格栅式薄膜传感器



	[image: thumbnail]	图9 格栅式薄膜传感器局部示意图



表2 
格栅式薄膜传感器结构参数

2 有限元仿真
2.1 模型建立
如图10所示，使用COMSOL软件中的AC/DC模块，按照表3所示结构参数，建立格栅式薄膜传感器的几何模型。传感器材料选择铜，在传感器一条连接通道的末端A边施加1 A的电流源，另一条连接通道的末端B边接地。给传感器设置一条宽度为0.1 mm的矩形裂纹，裂纹位于感应通道一侧的中点。对裂纹长度进行参数化扫描，裂纹长度从0开始，以0.1 mm的步长递增至5 mm。裂纹扩展时传感器的电压分布如图11所示。
	[image: thumbnail]	图10 传感器几何模型



表3 
传感器监测结果与显微镜观测结果对比

	[image: thumbnail]	图11 传感器的电压分布(裂纹长度=3 mm)



2.2 传感器的输出特性
使用COMSOL全局求解器的得到传感器输出电压，对裂纹长度变化时传感器的输出电压进行分析。传感器的输出电压UAB随裂纹扩展的变化如图12所示。
从图中可以看出，UAB随着裂纹长度的增加而呈阶梯状上升。因此，通过分析格栅式薄膜传感器的输出电压可以判断裂纹的长度。为了更加直观地体现传感器输出电压随裂纹扩展的变化情况，本文将格栅式薄膜传感器的输出信号定义为

式中: V是传感器的实时输出电压值; V0为传感器的初始输出电压值。
灵敏度是用来描述传感器的输出量对输入量敏感程度的特性参数[18]，对于格栅式薄膜传感器而言，输入量即是裂纹扩展穿过感应通道，导致感应通道断裂，输出量即是传感器的输出电压。因此，本文将各感应通道断裂前、后的传感器输出电压变化率定义为对应感应通道的灵敏度

式中: Vi为第i条感应通道断裂后传感器的输出电压; Vi-1为第i-1条感应通道断裂后传感器的输出电压。传感器所有感应通道灵敏度中的最小值定义为该传感器的灵敏度，即

由图11可知，第1感应通道(CH1)的断裂对传感器输出电压的影响最小，因此将CH1的灵敏度定义为整个传感器的灵敏度。
	[image: thumbnail]	图12 传感器的输出电压随裂纹扩展的变化



2.3 传感器结构参数对传感器灵敏度的影响
格栅式薄膜传感器的结构参数直接决定了传感器的灵敏度，是传感器进行优化设计从而提高监测能力的重要依据。本节分别对传感器感应通道数目、传感器的结构参数和薄膜厚度对传感器灵敏度的影响进行了分析。
如图13所示，感应通道数量对灵敏度影响很大，传感器的灵敏度随着感应通道数量的增加而迅速减小。如图14所示，铜薄膜感应层厚度的增加，虽然会使传感器的的输出电压减小，却不会对传感器的灵敏度造成影响。
为了分析格栅式薄膜传感器感应通道和连接通道的结构参数对传感器灵敏度的影响，建立含有5个感应通道的传感器模型进行仿真分析，当其中一个参数改变时，其他参数保持不变且与表3相同，仿真结果如图15所示。显然，从仿真结果可以发现增大连接通道的宽度、增大感应通道的间距、减小连接通道的长度或减小感应通道的宽度都会增强，即增大感应通道的电阻，减小连接通道的电阻，都有利于提高传感器的灵敏度。
	[image: thumbnail]	图13 感应通道数量对灵敏度的影响



	[image: thumbnail]	图14 薄膜传感器厚度对灵敏度的影响



	[image: thumbnail]	图15 格栅式薄膜传感器结构参数对灵敏度的影响



3 疲劳裂纹监测试验验证
3.1 试验系统
采用格栅式薄膜传感器进行了裂纹监测实验，对格栅式薄膜传感器疲劳裂纹定量监测的能力进行了验证。如图16所示，裂纹监测试验系统主要由集成了格栅式薄膜传感器的试件、数据采集系统(PCM-6661数据采集卡)、岛津万能试验机和光学监控系统(分辨率：0.1 mm)组成。
	[image: thumbnail]	图16 裂纹在线监测试验系统框架图



3.2 试验过程
MTS810电液伺服试验系统在空气和室温下加载了裂纹监测试验，见图17。对集成了格栅式薄膜传感器的试件进行等幅谱(最大应力Smax=150 MPa，应力比R=0.07)下的裂纹监测试验，加载频率为15 Hz。为了简化和忽略裂纹张开和闭合引起的监测电位变化的问题[19-20]，将采样频率设置为5 Hz(加载频率的三分之一)。使用如图16所示的移动显微镜(分辨率：0.1 mm)观察裂纹监测期间格栅式薄膜传感器表面疲劳裂纹情况，并与传感器监测数据进行对比。
	[image: thumbnail]	图17 监测格栅式薄膜传感器裂纹扩展情况



3.3 试验结果与分析
疲劳裂纹监测实验后格栅式薄膜传感器的形貌如图18所示。从图18中可以观察到，断裂的格栅式薄膜传感器上没有不连续或剥落的现象。这表明，在整个实验过程中，格栅式薄膜传感器与2A12-T4基体结合牢固，格栅式薄膜传感器与基体具有良好的损伤一致性，这是使用该方法监测结构孔边裂纹的前提和基础。
格栅式薄膜传感器的输出信号随载荷循环数的变化如图19所示。可以看出，格栅式薄膜传感器的输出信号VC随着疲劳裂纹损伤的扩展呈阶梯状上升。由于20 000次循环之前样本未发生损伤，感应信号没有显著差异，在此不进行展示。在扩展裂纹尖端到达第一条感应通道CH1之前，传感器输出信号波动较小。当循环次数达到25 634时，传感器输出信号发生跳跃式增长，输出信号VC达到12.16%，这说明裂纹已通过CH1，裂纹长度达到0.5 mm，这与显微镜观测结果一致。同理，当循环次数达到31 345, 34 996, 37 962时，输出信号分别达到33.82%, 80.65%, 219.93%，说明裂纹前缘分别通过CH2, CH3, CH4，对应裂纹长度分别达到1.5, 2.5, 3.5 mm。当循环次数达到39 971，输出信号趋近一个极大值，这说明裂纹前缘已通过CH5，感应通道已全部断裂，裂纹长度达到4.5 mm。可以发现，在裂纹通过感应通道的过程中，输出信号变化并不明显，当裂纹完全通过感应通道的瞬间，输出信号出现阶跃式上升而后趋于稳定，当裂纹尖端通过下一个感应通道时，输出信号继续发生跳跃式增长。传感器输出信号的变化有一个特点，即裂纹通过的感应通道数量越多，输出信号增长幅度越大。相邻感应通道之间的距离加感应通道的宽度即为格栅式薄膜传感器的裂纹监测精度，当然感应通道CH1由于紧贴裂纹孔边，其监测精度即为第一条感应通道的宽度。
如表3所示，将格栅式薄膜传感器在线监测结果与显微镜观测结果进行对比，可以发现，两者在裂纹长度达到同一数值时对应的循环次数吻合较好。因此，利用基于电位法的格栅式薄膜传感器定量监测飞机金属结构孔边裂纹是可行的。
	[image: thumbnail]	图18 格栅式薄膜传感器断裂后的形貌



	[image: thumbnail]	图19 传感器的输出信号随载荷循环数的变化



4 结论
本文提出了一种基于电位法原理的用于飞机金属结构孔边疲劳裂纹定量监测的格栅式薄膜传感器。通过有限元仿真和疲劳裂纹在线监测试验对传感器监测疲劳裂纹的能力进行了研究，研究结论如下：
1) 对2A12-T4铝合金试件进行阳极氧化处理制备隔绝层，以消除金属基体对格栅式薄膜传感器输出信号的影响，并采用直流叠加脉冲偏压多弧离子镀技术在试件的孔边制备了格栅式薄膜传感器，传感器与金属基体实现一体化集成。
2) 建立了格栅式薄膜传感器的有限元模型，通过有限元仿真验证了格栅式薄膜传感器监测裂纹的可行性，并进一步研究了传感器结构参数对其灵敏度的影响规律，为传感器的优化设计提供了依据。仿真结果表明，减小感应通道数量、增大感应通道的电阻和减小连接通道的电阻都可以提高传感器的灵敏度，而传感器的厚度与灵敏度无关。
3) 疲劳裂纹在线监测试验结果表明，当疲劳裂纹萌生并扩展时，传感器输出信号会随着裂纹扩展呈现出明显的阶梯式增长。将格栅式薄膜传感器监测结果与光学显微镜观测结果对比发现，传感器监测数据与实际裂纹扩展情况十分吻合。
综上，格栅式薄膜传感器可用于飞机金属结构疲劳裂纹的定量监测。
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